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osiggniecia naukowego
dr inz. Dariusza Czyzewskiego

w zwigzku z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego

Recenzja przygotowana na podstawie decyzji Rady Naukowej Dyscypliny
Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki
Warszawskiej z dnia 21 listopada 2023 roku.

1. Wstep

Recenzja zostata przygotowana w odpowiedzi na pismo Pana Profesora
Tomasza Stareckiego Przewodniczacego Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka,
Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Warszawskiej z
dnia 24 listopada 2023 roku. Zostatem powotany na recenzenta w postepowaniu o
nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inz. Dariuszowi Czyzewskiemu w
dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Na potrzeby opracowania recenzji otrzymatem wniosek habilitacyjny
zawierajgcy nastepujace dokumenty:

- Dane wnioskodawcy.

- Potwierdzenie nadania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie
elektrotechniki.

- Autoreferat.

- Wpykaz osiggnie¢ naukowych.

- OS$wiadczenia o procentowych udziatach w publikacjach zawierajgce
potwierdzenie danych bibliometrycznych przygotowane przez Biblioteke
Gtowna Politechniki Warszawskie;j.

- Wydruki dziewietnastu publikacji przedktadanych przez wnioskodawce
jako cykl powiazanych tematycznie artykutéw stanowigcych osiggniecie

habilitacyjne.
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Habilitant ubiega sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie
przedtozonego cyklu 19 powiazanych tematycznie artykutéw naukowych.

Whrnioskodawca os$wiadczyl, Ze uprzednio nie ubiegat sie nadanie stopnia
doktora habilitowanego.

Pan Dariusz Czyzewski ukoiiczyt trzy kierunki studiéw na Politechnice
Warszawskiej. W 1995 roku uzyskal tytul magistra inzyniera na kierunku
Elektrotechnika w specjalno$ci Przetwarzanie i uzytkowanie energii elektrycznej a w
1998 roku tytut inzyniera na tym samym kierunku lecz na innej specjalnosci -
Elektroenergetyka. Z kolei w 2003 roku wnioskodawca uzyskat tytut magistra
inzyniera na kierunku Zarzgdzanie i marketing na Wydziale Inzynierii Produkcji.

W roku 2000 uzyskat tytut doktora nauk technicznych w dyscyplinie
Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej na podstawie rozprawy pod tytutem
,Luminancyjny model samochodowych Zrédet $wiatta”. Promotorem rozprawy byt
Profesor Wojciech Zagan a recenzentami Panowie Profesorowie Jerzy Bagk i
Wiadystaw Dybczynski.

Dr inz. Dariusz Czyzewski jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w
Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Prace w Instytucie
rozpoczat w marcu 2001 roku.

Postepowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prowadzi
sie w oparciu 0 wymagania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce. Zgodnie z art. 219 ust. 1 stopieft doktora habilitowanego nadaje sie
osobie, ktéra po pierwsze (pkt 1) posiada stopiefi doktora, po drugie (pkt 2) posiada
w dorobku osiggniecia naukowe albo artystyczne, stanowigce znaczny wklad w
rozwdj okreslonej dyscypliny a po trzecie (pkt 3) wykazuje sie istotng aktywnoscia
naukowa albo artystyczng realizowang w wiecej niz jednej uczelni, instytucji
naukowej lub instytucji kultury, w szczegélnosci zagranicznej.

Stosownie do art. 221 ust. 8. recenzent ma za zadanie ocenié czy osiggniecia
naukowe osoby ubiegajacej sie o stopien doktora habilitowanego odpowiadajg
wymaganiom okre$lonym w art. 219 ust. 1 pkt 2. Z tego przepisu wynika, Ze
podstawowsy i jedyng rola recenzenta jest dokonanie oceny, czy osiggniecia naukowe
albo artystyczne osoby ubiegajacej sie 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. RDN stoi
na stanowisku, ze recenzenci nie powinny uzalezniaé¢ konkluzji recenzji od oceny
spetnienia przez osobg ubiegajaca si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego
przestanki dotyczacej wskazywania sie aktywnos$cig naukowsy albo artystycznej, o
ktérej mowa w art. 219 ust. 1 pkt 3.
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2. Ocena osiaggnigcia naukowego

Habilitant wubiega sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
przedstawiajgc cykl dziewietnastu tematycznie powigzanych publikacji. Cykl
publikacji zatytutowany jest: LCyfrowa fotometria luminancyjna
pétprzewodnikowych Zrddet swiatla”. Publikacje powstaty w latach 2008 - 2023.
Wszystkie publikacje, zgodnie z wymaganiami Ustawy, znajdujg sie na liscie
punktowanych czasopism MNISW, natomiast dziewie¢ z nich opublikowano w
czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Czternascie z przedstawionych prac to
prace samodzielne, w czterech habilitant jest wspoétautorem z udziatem 50% a w
jednej jego udziat wynosi 45%. Wszystkie publikacje spetniajg wymagania dotyczgce
artykutéw naukowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakoSci dziatalnosci
naukowej (tekst jednolity ze zmianami Dz.U. 2022 poz. 661).

Habilitant dostarczyt autoreferat, w ktérym oméwit wyniki badan zawartych
w poszczegblnych publikacjach. W autoreferacie znalazlem kilka bledéw
stylistycznych 1 redakcyjnych ale nie bede ich wymieniat i skupie sie na ocenie
merytorycznej cyklu publikacji oraz autoreferatu. Mam petng Swiadomosé tego, ze
przedstawione prace byly juz recenzowane i po zakofczeniu tego procesu zostaty
dopuszczone do druku. Moim zadaniem jest ich powtérna recenzja oraz ocena
spdjnosci przedstawionego zestawu w zakresie spelnienia wymagan Ustawy.

Habilitant przedstawia nastepujace cele swojej pracy:

(1) opracowanie metody kalibracji urzadzen wykorzystywanych do pomiaréw
luminancji diod $wiecgcych,

(2) opracowanie wytycznych dotyczacych pomiaréw rozktadéw luminancji na
powierzchniach diod swiecacych,

(3) wykonanie pomiaréw rozktadéw luminancji na powierzchniach diod
Swiecgcych,

(4) okreslenie wptywu wybranych czynnikéw na wyniki pomiaréw luminancji
w o$wietleniu zewnetrznym.

Badania dotyczgce metod kalibracji (1) przedstawione sg w pracach [A7, A8].
Autor wyznacza funkcje pozwalajgce na linearyzacje charakterystyki badanych
urzadzen. Badane byly dwa aparaty fotograficzne z matrycami cyfrowymi.
Rozumiem powody podjecia tych badan jednak nie wnoszg one duzej wartoéci do
dalszych prac habilitanta. W kolejnych pracach wnioskodawca nie uizywa juz
aparatow fotograficznych tylko miernikéw zaprojektowanych { wyprodukowanych w
celu wykonywania pomiaréw rozktadow luminancji. Mierniki te nie posiadajg matryc
z filtrem Bayera a uklad pomiarowy jest dostosowany do doktadnego pomiaru
‘wielko$ci fizycznej jaka jest luminancja. Autor nie podjat sie réwniez trudnego
tematu dopasowania czutod$ci widmowej aparatéw fotograficznych do wzglednej
widmowej skutecznosci $wietlnej obserwatora normalnego. Ten problem stanowi
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podstawowg przeszkode w stosowaniu aparatéw fotograficznych do pomiarow
luminancji.

W zakresie drugiego celu (2) wnioskodawca wykonuje badania dotyczace
wplywu ustawienia ostrosci obrazu na wynik pomiaru luminancji [A4, A10]. Badania
wykonywane sg zZa pomoca matrycowego miernika luminancji dla diod SMD oraz
COB. Podjecie tej tematyki autor argumentuje problemami z ustawieniem ostrosci
przy bliskich odlegtoéciach pomiarowych. Faktycznie taki problem moze wystgpic
szczegblnie w przypadku elementéw, ktore nie sg ptaskie jak np. diedy SMD z
soczewka. Wtedy rozwigzaniem jest =zastosowanie ukfadu optycznego =z
wystarczajaca giebig ostrosci. Nie znalaztem informacji na ten temat w pracach
autora. Wnioskodawca stusznie zauwaza, Ze znajomo$¢ rozktadu luminancji na
powierzchni $wiecacej jest istotna dla poprawnego zaprojektowania ukladu
optycznego realizujacego zaktadana bryte fotometryczna.

W kolejnym etapie prac (2) autor porusza temat granicznej odlegtosci
fotometrowania [A12, A13]. W klasycznym rozumieniu tego pojecia jest to odlegtos¢
przy ktérej zastosowanie prawa odwrotnoé$ci kwadratéw odleglosci powoduje
powstanie btedu w obliczeniu natezenia o$wietlenia o wartosci jednego procenta.
Wnioskodawca przedstawia ten termin w konteks$cie wykonywania pomiardow
luminancji i pisze, Zze graniczna odlegto$¢ fotometrowania przy pomiarach luminancji
miernikiem ILMD, to odleglo$é, od ktérej mierzony obszar jest rzutowany na
wystarczajacg liczbe pikseli matrycy Swiatloczutej, zapewniajgc stato$é wskazan
miernika luminancji, dla danego kierunku pomiaru. Z tej definicji wynika, ze autor
zaleca wykonywanie pomiaréw z odlegtosci mniejszej niz odlegtos¢ graniczna. Jest to
istotna wzgledem klasycznej definicji (dla prawa odwrotno$ci kwadratéw odlegtosci)
roznica warta zaznaczenia. Przy danej konstrukcji matrycy (liczba pikseli) i
obiektywu (ogniskowa) zmniejszajgc odlegto$¢ od mierzonej powierzchni
zwiekszamy rozdzielczo$¢ pomiaru. Kazdy piksel bedzie dostarczat informacje o
luminancji powierzchni, ktéra bedzie miata coraz mniejsze pole. Jezeli rozkiad
luminancji jest nieréwnomierny i posiada duzg rozpieto$¢ tonalng to zmniejszenie
odleglosci na pewno umozliwi rejestracje obszaréw o maksymalnych wartosciach
luminancji. Jezeli bedziemy poszukiwali luminancji maksymalnej na takim rozktadzie
to zazwyczaj zmniejszajgc odleglto$¢ pomiarows zanotujemy zwiekszenie luminancji
maksymalnej. Takie dziatanie moze by¢ przydatne kiedy dotyczy fotometrii bliskiego
pola. Tak jak wspominano wyzej autor zauwaza, Zze poznanie rozktadu luminancji na
powierzchni diody $wiecacej moze byé pomocne przy konstruowaniu uktadow
optycznych (np. dioda plus soczewka). Jednak nie zawsze takie postepowanie bedzie
stuszne. Kiedy np. bedziemy chcieli oceni¢ wptyw luminancji powierzchni §wiecacej
oprawy o$wietleniowej na zjawisko olénienia przykrego to nie bedziemy poszukiwali
luminancji maksymalnej zblizajgc miernik do elementu $wiecgcego. Wydaje sie, ze w
takim przypadku przedstawiona definicja granicznej odlegto$ci nie bedzie
stosowana. Zamiast tego nalezatoby wybra¢ taki zestaw sktadajacy sie z matrycy i
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obiektywu, ktéry zapewni kat widzenia zblizony do rozdzielczo$ci oka a miernik
powinien byé ustawiony w pozycji obserwatora na stanowisku pracy. Siegajac
ponownie do sformutowanej definicji zastanawia mnie zdanie o wystarczajgcej
liczbie pikseli, ktéra zapewni stato$¢ wskazan miernika luminancji. Czy autor
twierdzi, ze po znalezieniu granicznej odleglosci kolejne pomiary wykonywane w
coraz mniejszej odleglosdci nie przyniosg juz zmiany wyniku w postaci znalezienia
wigkszej wartoéci luminancji maksymalnej? MoZna sobie wyobrazi¢ taki rozktad
widmowy (o bardzo duzej rozpietosci tonalnej) i taki zestaw pomiarowy (matryca i
obiektyw), Ze wykonujgc pomiary nie osiagniemy zaktadanej niezmiennoéci roziktadu
luminancji. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze przedstawiona definicja nie jest zwigzana z
danym fZrédtem $wiatta (jak w przypadku definicji klasycznej) a zalezy od
nastepujgcych czynnikéw: od zakresu tonalnego mierzonego rozktadu luminancji, od
pola mierzonej powierzchni i od kgta widzenia pojedynczego piksela. Ten ostatni
parametr zalezy od konstrukcji miernika (wielko$¢ matrycy, jej rozdzielczo$¢ i
ogniskowa obiektywu). Mam jeszcze jedng uwage do przedstawionej definicji.
Warto$¢ luminancji powierzchni nie zmienia sie z odlegloscia. Luminancja
gabarytowa pozostanie taka sama. Zmieniajgc odleglos¢ pomiarowsy i korzystajgc z
matrycowych  miernikbw  mozemy zmierzy¢ inny rozkltad luminancji
charakteryzujacy sie inng rozpietoécig tonalna.

W kolejnym etapie badan (3) doktor Czyzewski zajmuje sie pomiarami
rozktadéw luminancji powierzchni réznych diod swiecgcych [Al, A2, A3, A5, A6].
Autor stwierdza, Ze rozktady luminancji zmierzone na powierzchniach elementow
Swiecacych diod nie sg réwnomierne oraz, Ze przy zmianie kata obserwacji nie
zZmieniajg sie zgodnie z prawem Lamberta.

Kolejne badania (4) dotycza odwietlenia drogowego. W publikacji [A14]
wnioskodawca wykonuje pomiary bryt fotometrycznych opraw odwietlenia
drogowego z trzema typami diod swiecgcych o réznych rozktadach widmowych.
Pomiary wykonywane s3 z wykorzystaniem czterech fotoprzetwornikéw réznigcych
sie stopniem dopasowania czutoSci widmowej do krzywej V{A). Wynikiem
przeprowadzonych pomiardw jest uzyskanie roznych bryt fotometrycznych dia
danego typu oprawy oSwietleniowe]. Wnioskodawca wykonuje nastepnie obliczenia
projektowe | otrzymuje rozne wyniki dla danej oprawy os$wietleniowej. Chociaz
badania te dotyczg opraw o$wietleniowych z diodami $wiecgcymi a w wynikach
obliczen projektowych znajdujg sie rozktady luminancji to ten zakres badan nieco
odbiega od tematyki zgltoszonego cyklu publikacji ,Cyfrowa fotometria luminancyjna
potprzewodnikowych Zrédetl $wiatta”. W tym przypadku nie wykonywano pomiarow
luminancji (fotometria luminancyjna).

Kolejne publikacje (4} réwniez dotycza oswietlenia drogowego [A9, All].
Whnioskodawca przedstawia badania, w ktérych wykonuje pomiary rozkladéw

luminancji na testowym odcinku drogi [A11]. Autor wprowadza kilka scenariuszy
sterowania opraw oé$wietlajacych te droge. Scenariusze te zakladajg zmiane mocy
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opraw oSwietleniowych po to, aby wykazaé oszczednodci w zuzyciu energii
elektrycznej. Ustalony scenariusz przewiduje zmniejszenie klasy oSwietlenia z M4 na
M5 i M6 w godzinach mniejszego natezenia ruchu. Ponadto jeden ze scenariuszy
zaktada wyliczenie mezopowych strumieni §wietlnych opraw oswietleniowych. Przy
zatozeniu, Zze w oprawach zainstalowane sg modutu LED to strumienie mezopowe
bedg wieksze od strumieni fotopowych co pozwala na dalsza redukcje mocy. Aby
potwierdzi¢ dziatanie systemy wykonywane sg pomiary rozktadéw luminancji z
wykorzystaniem matrycowego miernika. Autor wykazuje mozliwo$¢ zmniejszenia
zuzycia energii elektrycznej o okoto 50%. Badania wykonywane s3 na dziatajgcej
instalacji co wiaze sie z ucigzliwo$cia wykonania duzej liczby pomiaréw w
warunkach terenowych. Co prawda do tych samych wnioskéw mozna by dojs¢
wykonujgc symulacje ale wykonanie pomiaréw posiada niezaprzeczalny walor
sprawdzenia dziatania testowanej instalacji o§wietleniowej.

Podsumowujac te cze$¢ recenzji stwierdzam, Ze przedstawiony cykl publikacji
wskazuje na oryginalne rozwigzanie problemu naukowego, wnoszac znaczny wktad
w rozwdj dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie
Kosmiczne. Przedstawiony przez wnioskodawce cykl publikacji jest powigzany
tematycznie. Mam niewielkie zastrzezenia dotyczace spdjnosci badan opisanych w
publikacji [A14] ze zgloszonym tematem cyklu publikacji. Moje uwagi nie
kwestionujg osiggnie¢ autora a wynikajg z checi dyskusji akademickiej, ktéra
powinna zostaé przeprowadzona w czasie posiedzenia komisji.

3. Ocena aktywnosci naukowej
Dane bibliograficzne wnioskodawcy sg nastepujgce:

- Sumaryczny Journal Impact Factor wynosi 19,87.

- Journal Impact Factor obliczony dla dziewietnastu publikacji naukowych
sktadajacych sie na osiggniecie habilitacyjne wynosi 15,984.

- Sumaryczna liczba punktéw obliczona dla dziewietnastu publikacji
naukowych sktadajgcych sie na osiggniecie habilitacyjne wedtug wykazu
MNiSW wynosi 908.

- W bazie Web of Science Core Collection sumaryczna liczba cytowani (z
wykluczeniem autocytowan) wynosi 89 a indeks Hirscha (z wykluczeniem
autocytowan) wynosi 6.

- W bazie Scopus sumaryczna liczba cytowani (z wykluczeniem
autocytowan) wynosi 109 a indeks Hirscha (z wykluczeniem
autocytowan) wynosi 6.

Ponizej przedstawiony jest wykaz innych prac naukowych wnioskodawcy
opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora a niewchodzgcych w skiad
zglaszanego osiagniecia.

— 1 monografia naukowa (wspdtudziat),
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— 2 rozdzialy w monografiach naukowych,

- 4 publikacje w czasopismach z listy JCR,

— 19 publikacji w czasopismach z listy MNiSW,

— 2 zgtoszenia patentowe,

— 11 publikacji spoza listy MNiSW,

— 1 skrypt dydaktyczny,

—— udziat i wspétudziat w opublikowaniu 3 poradnikach zawodowych,

—- udziat i wspétudziat w 9 projektach,

— udziat w 12 konferencjach miedzynarodowych i w 56 konferencjach
krajowych,

— udziat w 11 Kkomitetach organizacyjnych krajowych konferencji
naukowych,

— udzial w 3 projektach badawczych finansowanych w drodze konkursow,

— cztonkostwo w dwdch organizacjach,

— 4 odbyte staze (w tym 2 w uczelniach),

— 10 recenzji prac naukowych,

Dane bibliometryczne dotyczgce tego zestawienia sg nastepujace:

— catkowita liczba prac - 275,
- sumaryczny Journal Impact Factor - 3,886
— sumaryczna liczba punktow wedtug wykazu MNiSW -~ 479,

W zakresie aktywno$ci naukowej realizowanej poza macierzysty uczelnia
doktor Czyzewski wykazal wspoiprace z Politechnika Biatostockg oraz instytutami
wchodzacymi w sklad Sieci Badawczej Lukasiewicz. Do tej listy mozna réowniez
zaliczy¢ wspotprace z pracownikami naukowymi uczelni rumuiskiej i chifiskiej.

Przedstawione wyzej zestawienie oraz duza liczba punktéw uzyskanych za
publikacje wedtug wykazu MNiSW pozwalaja stwierdzi¢, ze przedstawiony dorobek
jest dobry, a na tle innych prac z zakresu techniki $wietlnej bardzo dobry. Mozna
oczywiscie wspomnie¢, ze wspotpraca miedzynarodowa mogtaby by¢ lepsza oraz, ze
brakuje w dorobku wnioskodawcy projektéw badawczych, w ktérych bytby
kierownikiem. Te braki habilitant nadrabia publikacjami w renomowanych
czasopismach o zasiegu miedzynarodowym. Nalezy réwniez pochwali¢ doktora
Czyzewskiego za dwa zgloszenia patentowe. Habilitant wykazal uzyskanie siedmiu
nagréd za osiggniecia naukowe, w tym 4 wyr6znienia Dyrektora Instytutu
Elektroenergetyki PW oraz jedng nagrode zespotowg [M Rektora PW.

4. Ocena innej dzialalnosci wnioskodawcy

~'Wspotpraca habilitanta z przermystei udokumentowana jest lista opracowan,
na ktére skladajg sie gtownie ekspertyzy oraz prace zlecone w zakresie wykonania
pomiaréw laboratoryjnych oraz badan terenowych. Lista jest dtuga i zawiera 133

pozycje.
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Habilitant w dokumencie przedstawiajagcym wykaz osiggnie¢ wskazat udziat
w pietnastu projektach dydaktyczny, ktére gléwnie dotyczyly prowadzenia zaje¢ na
studiach podyplomowych. Doktor Czyzewski byt promotorem 80-ciu prac
dyplomowych, w tym 35-ciu inzynierskich oraz 45-ciu magisterskich. Wnioskodawca
prowadzit liczne zajecia dydaktyczne w postaci wyktadow, laboratoriéw i projektéw.
Przedstawiona lista przedmiotdéw sktada sie z az 36-ciu pozycji chociaz mozna na
niej znalez¢ powtarzajace sie pozycje. Nie wyjasniono czy te zajecia prowadzone s3
wylacznie na jednej specjalnosci czy dla szerszej grupy studentéw. Nie wiem rdwniez
w jakim zakresie merytorycznym te zajecia réznia sie pomiedzy soba. Brak jest
réwniez informacji o ocenie zaje¢ przez studentow. W 2007 roku JM Rektora PW
przyznat wnioskodawcy nagrode zespotows IlI stopnia za osiggniecia dydaktyczne.
Pomimo zauwazonych niedostatkéw w opisie dziatalnosci dydaktycznej oceniam
bardzo pozytywnie osiggniecia wnioskodawcy w tym zakresie.

Habilitant wykazat skromny dorobek w zakresie dziatalnosci na rzecz Uczelni
w ktdrej pracuje. Nie zamieszczono informacji na temat dziatalnosci organizacyjnej.
Jedyne przedstawione informacje dotycza pomocy w organizacji drzwi otwartych (3
udziaty) oraz pomoc przy realizacji filmu promujgcego specjalnosé.

5. Podsumowanie

Bardzo dobrze oceniam dorobek naukowy habilitanta. Doktor Czyzewski
wykazat sie uzyskaniem duzej wartoéci wspétczynnika wpltywu oraz duzej liczby
sumarycznych punktéw przyznanych za publikacje w artykutach indeksowanych.
Przedstawiony cykl publikacji spetnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia
doktora habilitowanego. Cykl publikacji jest w miare spéjny i pokazuje rozwdj
habilitanta. Wydaje mi sie, Ze opis przedstawianych osiggnie¢ maégt by¢ lepszy gdyby
zamiast cyklu publikacji autor zdecydowatl sie na wydanie monografii jednak ta
uwaga absolutnie nie przekresla mojego uznania dla osiggnie¢ doktora
Czyzewskiego. Tematyka badan jest aktualna i zgodna 2z zapotrzebowaniem
specjalnosci w ramach, ktérej powstaty publikacje.

Ocena pozostatej dziatalno$ci wypada dobrze z zauwazonymi przeze mnie
nieco gorszymi wskaZnikami w zakresie Kkierowania grantami, dziatalnosci
organizacyjnej i oddzialywania miedzynarodowego badan prowadzonych przez
habilitanta.

6. Wniosek koncowy

- Po doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg i dorobkiem naukowym

habilitanta uznaje, Ze wymienione przez mnie zastrzezenia dotycza mniej istotnych
zagadnien sktadajacych sie na wniosek Kandydata. Biorac pod uwage osiagnigcia
naukowe doktora Dariusza Czyzewskiego w postaci monotematycznego cyklu
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artykulow, a takze pozostaly dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
stwierdzam, Ze stanowi on istotny wklad w dziedzine nauk inzynieryjno-
technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i
technologie kosmiczne i spelnia wymagania okresSlone w Ustawie z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dziennik Ustaw 2018 poz.
1668 z pdzniejszymi zmianami) stawiane kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego.

dr inz. Krzysztof Wandachowicz



